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Abstract (en)

[origin: WO8602024A1] A multiple cathode (Fig. 1, 12, 13, 14) DC arc plasma generator (11) arrangement (10) is used in connection with a single
anode for thermal arc plasma processing of materials. A nozzle (32) is provided to introduce a gas in approximately the center of the multiple
cathodes (12, 13, 14), towards the anode (11). The nozzle (32) injects the gas into the center of the plasma column (39) generated between

the cathodes (12, 13, 14) and anode (11) to stabilize such column and affect the self-induced electrode jets. This provides control of the heat
transfer to the anode (11) and permits feeding of particulate matter (41) into the core (40) of the plasma column (39) to enhance inflight processing
(melting and/or chemical reaction) of the matter. A set of gas nozzles (56) positioned radially about the anode (11) may be employed for feeding of
particulate matter at the anode surface.

Abstract (fr)
Agencement (10) de générateur de plasma a arc a courant continu a cathode multiple (fig. 1, 12, 13, 14) utilisé en combinaison avec une anode
simple pour le traitement au plasma a arc thermique de matériaux. Un ajutage (32) sert a introduire un gaz approximativement au centre des
cathodes multiples (12, 13, 14) en direction de I'anode (11). L'ajutage (32) injecte le gaz au centre de la colonne de plasma (39) produite entre
les cathodes (12, 13, 14) et I'anode (11) pour stabiliser cette colonne et influencer les jets d'électrode auto-induits. Cela permet d'effectuer
une régulation du transfert de chaleur a I'anode (11) et d'alimenter en matériaux particulaires (41) le noyau (40) de la colonne de plasma (39)
de maniére a améliorer le traitement "en vol" (fusion et/ou réaction chimique) des matériaux. Un ensemble d'ajutages a gaz (56) positionnés
radialement autour de I'anode (11) peut étre utilisé pour alimenter en matériaux particulaires la surface de I'anode.
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